FAX: 03-3433-5371     E-mail: ofc-vsj@vacuum-jp.org
一般社団法人日本真空学会 事務局宛

一般社団法人日本真空学会
スパッタリングおよびプラズマプロセス技術部会平成26年度技術講習会
受講申し込み用紙

スパッタリングおよびプラズマプロセス技術部会平成26年度技術講習会の受講を申し込みます．

	受講者氏名
	
	受講料
	　　　　　　　　　　　円



	所属企業・

機関名
	

	部署
	

	所在地
	

	
	

	電話                              　　　　　FAX.

E-mail



同企業または機関から複数の方が登録の場合

	部署


	氏名


	受講料
円

	部署

	氏名


	受講料
円

	部署

	氏名


	受講料
円

	部署

	氏名


	受講料
円


受講料（テキスト代・昼食代を含む）:
　1.  スパッタリングおよびプラズマプロセス技術部会会員
１０，０００円
2.  日本真空学会会員（個人・法人）


３０，０００円
3.  一般





４０，０００円
4.　学生





　５，０００円
申し込み送付・問い合わせ先：


一般社団法人日本真空学会 事務局　


TEL: 03-3431-4395　FAX 03-3433-5371　E-mail ofc-vsj@vacuum-jp.org





受講料振込先：


三菱東京UFJ銀行  本店  普通  口座番号０９０１７９３


一般社団法人日本真空学会　　[カナ表記： シャ)ニホンシンクウガッカイ]








